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(57) Abstract

_Th_e invcnt._ion m_lams to a pressurised system for conveying liquids without pulsing. The inventive system can be used for highly
pure liquid chemicals in the semiconductor industry.

{57y Zussmmenfassung

_ Die vorl_iegcnde Erfindung betifft ein druckbeaufschlagtes System zur pulsationsfreien Forderung von Flussigkeiten, das for hochreine
flssige Chemikalien in der Halbleiterindustrie eingesetzt werden kann.




